
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICASECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁSINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS VALPARAISOCÂMPUS VALPARAISO

EDITAL 02 / Câmpus Valparaíso/ IFG, de 18 de março de 2026EDITAL 02 / Câmpus Valparaíso/ IFG, de 18 de março de 2026

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOSPROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS

RESRESULTADO PRELIMINARULTADO PRELIMINAR

A Coordenação Acadêmica do Câmpus Valparaíso do Ins3tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás comunica o resultado preliminarresultado preliminar do Processo Sele3vo para Admissão de Monitores Voluntários,
conforme cronograma disponível no Edital 02/2026Edital 02/2026. Os candidatos poderão apresentar recursorecurso contra o
resultado preliminar, por meio do formulário disponível em https://forms.gle/cFFHUCYfrg9Peq6F7, até às
13:00h13:00h do dia 08/04/202608/04/2026. 

Arte - Igor Carvalho RodriguesArte - Igor Carvalho Rodrigues

Técnico Integrado em Automação Industrial e em MecânicaTécnico Integrado em Automação Industrial e em Mecânica

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Helen Cristina Mendes Alencar
Souza 

20241150020316 9,7 1

Arthur Tavares dos Santos 20251150030007 8,6 2

Circuitos Elétricos I - William Resende RochaCircuitos Elétricos I - William Resende Rocha

Técnico Integrado em Automação IndustrialTécnico Integrado em Automação Industrial

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Matheus Herrero Martins 20251150020023 9,7 1

Eletrônica II - Luane Schiochet PintoEletrônica II - Luane Schiochet Pinto

Técnico Integrado em Automação IndustrialTécnico Integrado em Automação Industrial

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Carlos Henrique Mesquita da
Silva

20191150040023 7,9 1

Língua Estrangeira - Inglês I - Bruno de Paula MirandaLíngua Estrangeira - Inglês I - Bruno de Paula Miranda

Técnico Integrado em Automação Industrial e em  MecânicaTécnico Integrado em Automação Industrial e em  Mecânica

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Ingrid Rosa Fonsêca 20251150020015 9,2 1

Tecnologia dos Materiais - Rodrigo Camargo GomesTecnologia dos Materiais - Rodrigo Camargo Gomes

Técnico Integrado em MecânicaTécnico Integrado em Mecânica

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Isabela Santana Camilo Alves 20251150030005 9,7 1



Sistemas Computacionais - Fábio Francisco da SilvaSistemas Computacionais - Fábio Francisco da Silva

Técnico Integrado em Automação IndustrialTécnico Integrado em Automação Industrial

MonitorMonitor MatrículaMatrícula Nota FinalNota Final ColocaçãoColocação

Letícia de Freitas Araújo 20251150020003 8,3 1

Valparaíso de Goiás - GO, 7 de abril de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Davi Araújo Quaresma LemosDavi Araújo Quaresma Lemos
Coordenador Acadêmico

IFG - Câmpus Valparaíso de Goiás
Portaria nº 2370 de 18 de outubro de 2024
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